
[별지 제6호서식] 우선심사신청설명서(초고속우선심사)

서 면

[별지 제6호서식]

[서류명] 우선심사신청설명서(초고속심사)

 【초고속심사】

 【초고속심사 신청이유】

   (【고시 제4조제2항제1호에 해당하는 출원】)

      (【수출촉진에 직접 관련된 출원】)

      (【수출촉진 관련 사업을 지원받은 기업의 출원】)

   (【고시 제4조제2항제2호에 해당하는 출원】)

      (【조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원】)

      (【반도체 등 첨단기술과 관련된 출원】)

   (【고시 제4조제2항제3호에 해당하는 출원】)

      (【반도체 등 첨단기술과 관련된 출원】)

 (【선행기술조사】)

   (【검색방법】)

      (【검색DB】)

      (【검색어】)

      (【검색CPC】)

   (【검색결과】)

 (【선행기술과의 대비설명】)

청구항
선행기술
문헌명

대비 설명

유사점 차이점 대비 판단



※ 기재요령

1. 【초고속심사】란에는 "초고속심사를 신청한다"는 문구를 기재해야 합니다. 해당 

란을 기재하지 않는 경우에는 초고속심사인지 여부가 불명확하여 보완지시 대상에 해

당합니다.

2. 【초고속심사 신청이유】란에는 출원발명이 초고속심사의 신청대상이 되는 이유를 

구체적으로 작성해야 합니다.

  가. 고시 제4조제2항제1호에 해당하는 경우

     고시 제4조제1항제2호다목(수출촉진에 직접 관련된 출원)에 해당함을 이유로 초고

속심사를 신청하는 경우에는 【수출촉진에 직접 관련된 출원】란 또는 【수출촉

진 관련 사업을 지원받은 기업의 출원】란을 만들어 관련 내용을 구체적으로 기재

해야 합니다. 

  나. 고시 제4조제2항제2호에 해당하는 경우

     고시 제4조제1항제2호아목(조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원) 및 고시 

제4조제1항제2호러목(반도체 등 첨단기술과 관련된 출원)에 모두에 해당함을 이

유로 초고속심사를 신청하는 경우에는 【조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 

출원】란과 【반도체 등 첨단기술과 관련된 출원】란을 만들어 관련 내용을 구체적으로 

기재해야 합니다. 

  다. 고시 제4조제2항제3호에 해당하는 경우

     고시 제4조제1항제2호러목(반도체 등 첨단기술과 관련된 출원)에 모두에 해당함

을 이유로 초고속심사를 신청하는 경우에는 【반도체 등 첨단기술과 관련된 출

원】란을 만들어 관련 내용을 구체적으로 기재해야 합니다. 

3. (【선행기술조사】), (【검색방법】), (【검색DB】), (【검색어】), (【검색CP

C】), (【검색결과】), (【선행기술과의 대비설명】)란은 신청인이 원하는 경우

에는 작성할 수 있습니다. 

  ※ 해당 내용의 전부 또는 일부를 적지 않거나 잘못 적은 경우에도 우선심사 보완지

시 또는 각하 대상에 해당하지 않습니다.

  가. 【선행기술조사】란에는 신청인이 선행기술을 검색한 방법 및 결과를 기재합니

다. 선행기술문헌 검색은 특허정보검색서비스(KIPRIS, http://www.kipris.or.kr) 

등을 이용할 수 있습니다.

    (1) 【검색방법】란에는 신청인이 선행기술문헌을 검색한 방법을 구체적으로 적고 

그 아래에 【검색DB】, 【검색어】, 【검색CPC】란 등을 만들어 구체적인 검색방법을 

적습니다.



    예) 【검색방법】 특허정보검색서비스(KIPRIS, http://www.kipris.or.kr)에서 검

색

         【검색DB】 한국특허문헌, 미국특허문헌, 일본특허문헌

         【검색어】 핸드폰, 케이스, 슬라이드

         【검색CPC】 H04B, H04L

    (2) 【검색결과】란에는 신청인이 검색한 선행기술 문헌 중 출원발명의 청구항 전

체와 비교하여 찾아낸 가장 근접한 선행기술문헌을 순서대로 기재합니다.

    예) 1. 등록특허공보 제00-0000000호(20xx.x.x.)

        2. 미국 특허공보 US00000000호(20xx.x.x.)

        3. 일본 공개특허공보 특개00-000000호(20xx.x.x.)

        4. 20xx.x.x. 사단법인 대한화학회 발행, 대한화학회지, 제0권, 제0호(제0면 내지 제

0면)

  나. 【선행기술과의 대비설명】란에는 출원발명의 청구항과 선행기술문헌과의 대비설

명을 아래 대비표를 이용하여 작성합니다. 대비표에는 전체 청구항 중 하나의 청

구항과 가장 근접한 선행기술문헌을 선정하고 선정된 선행기술문헌과 해당 청구

항과의 유사점, 차이점 및 대비 판단을 구체적으로 기재합니다.

    (1) 【유사점】 칸에는 해당 독립항과 유사한 기술적 구성이 기재되어 있는 선행

기술문헌의 해당되는 부분을 구체적으로 기재(해당 쪽/행 등)합니다.

    (2) 【차이점】 칸에는 해당 독립항과 선행기술문헌간에 기술적 구성의 차이를 구

체적으로 기재합니다.

    (3) 【대비 판단】 칸에는 유사점, 차이점에 기초하여 해당 독립항이 해결하고자 

하는 기술적 과제를 해결하였는지, 선행기술문헌에 비해 얻을 수 있는 유리한 

효과가 무엇인지 등을 기재합니다.

    (4) 독립항에 대한 대비표는 작성하되 종속항에 대한 대비표의 작성은 생략할 

수 있습니다.

청구항
선행기술
문헌명

대비 설명
유사점 차이점 대비 판단

1 문헌1

문헌1(3p 
10줄~20줄)의 OOOO와 

청구항1항의 
△△△△가 

실질적으로 대응

청구항1항의  
구성요소 xxx, xxx는 

문헌1에 전혀 
기재되어 있지 않음

차이점에서 나타난 
구성요소 xxx, xxx를 
통해 OOOO 라는 본원 
발명이 해결하고자 
하는 기술적 과제를 
해결할 수 있음

5 문헌2

문헌2(fig1)의 
OOOO는 

청구항5항의 
△△△△에 대응됨

문헌2(fig1)의 
OOOO는 

청구항5항의 
△△△△의 상위개념

문헌2의 OOOO를 본원 
발명에서는 구성요소 
△△△△로 한정하여 
XXXX한 효과를 얻을 

수 있음 
10 문헌3 OOOO OOOO OOOO

http://www.kipris.or.kr

